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KOHTPOJIb CBOMCTB ®YHKIIMOHAJBHBIX CJIOEB
MUKPOJJIEKTPOHHBIX CTPYKTYP

Crynentsi rp. 11312115 Xwueko A. H., @onberackos /1. U.
Jokrop TexH. Hayk, mpodeccop I'yces O. K.,
KaHJIUJAT TeXH. HayK, noueHt [lantenees K. B.
Bbenopycckuii HalMOHANBHBINA TEXHUYECKUN YHUBEPCUTET

BaxxHoil 3a1ayeil TEXHOJIOTHH MOITYIPOBOAHUKOBBIX MHTETPATbHBIX MUKPO-
cxeM sBJsieTcsl (hopMHUpOBaHUE (DYHKIIMOHAIBHBIX CIIOCB C 33JaHHBIMH XapaKTe-
puctukamu. J{7si KOHTPOJIsI CBOMCTB ()YHKIIMOHATBHBIX MOBEPXHOCTHBIX CIIOCB
HCTIONB3YIOTCS B OCHOBHOM 30HIOBBIC KOHTAKTHBIE METOJBI (HAIIpUMEP, METO
Ban-nmep-Ilay, C-V-metpus u ap.) [1]. KoHTtakTHBIE METOIBI XOpOIIO TIpopado-
TaHBI, YI0OHBI ¥ TTO3BOJIIOT BHIITOHATh N3MEPEHUS, KaK Ha OTHOPOIHBIX 00pa3-
ax, Tak U Ha AU Y3UOHHBIX U SIMTUTAKCHAIBHBIX CIIOSX, OJHAKO OHH MMEIOT U
HemocTaTKd. KOHTAaKT ¢ MOBEPXHOCTHIO IPUBOIUT K Pa3pYIICHHUIO, a TIPH MIPOTE-
KaHUHU Yepe3 CII0H MOBEPXHOCTH JJIEKTPUIESCKOTO TOKa K BOSMYIIEHHUSM 3TOTO
ciosi: HarpeB obpasna, d3pdekT [lenbThe, NHKEKIHU HOCUTEIICH 3apsaa KOHTAK-
TOM U 11p. [locnegHue BHOCAT CyIIeCTBEHHBIN BKJIa]] B IOTPEIIHOCTh U3MEPEHMUI.
Cpenu OECKOHTAKTHBIX METOJIOB KOHTPOJIS MOJYNPOBOJHUKOB, Hanbojee pac-
MPOCTPaHEeHbl METOABI Ha OCHOBE AP dekra Xota, HHIYKINOHHBIH U eMKOCTHOU
MeToabl [1]. DTH MeTObl HEe OKa3bIBAIOT Pa3pyIIAlOIIero BO3AeHCTBUS Ha 0Opa-
3€ell, OJTHAKO MPH UX UCIIOJIb30BAHUH TIOTPEITHOCTh U3MEPEHH OOIbIIe, YeM TpU
HCTIOJTb30BaHUH KOHTAKTHBIX.

HdpyruMm MetomoM, 00ecHedrBaIOIINM OCCKOHTAKTHBIA Hepa3pyIIaroIlnit
KOHTPOJbh (PYHKIHOHATBHBIX CIIOCB TOJYIPOBOAHUKOB, SIBISETCS METOXI KOH-
TaKTHOU Pa3sHOCTH MOTSHIHANOB [2]. PaznuuHbie Moan KAy TaHHOTO METOIa
OCHOBaHBI Ha aHAJNW3€ IMPOCTPAHCTBEHHOTO pacmperelicHus paboThl BBHIXOJA
AJIEKTPOHA TTOBEPXHOCTH H JAIOT COMOCTABUMYIO HHPOPMALIUIO O PsAe BasKHEH-
[IUX MTapaMeTPOB MOBEPXHOCTH (TOBEPXHOCTHOE CONPOTUBIICHUE, AJTMHA TUDDY-
3UH, BPEMSI )KU3HU HEPABHOBECHBIX HOCUTENIEH 3apsiia u JIp.).
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